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특허청  

청 항 1 

공  , 고 압원(high voltage source),  생  해 상  고 압원에  연결  극, 공

  공 가 상  공   통해 공   내  러 들어가고 상  극 주  돌아 상  공  

 통해 상  공    러나가도  하  한 공  동 (air mover)  포함하는 공  

,

 도 물질  포함하는   는 필 , 상  필 는 압원과 지  어도 하나에 

 연결 고, 상  필 는 상  공  , 상    상  극  어도 하나 에 어, 상  공

 러들어가는 공 , 상  공   러나 는 공  또는 상  극 주  돌아 는 공 가

상  필  통과하여 는, 필  포함하고,

상  필 는 상  공   에 고, 상  공   통하여 상  공   러나 는 

 공 에  원  않는 양      (ionization noise)  거하  하여 지에

 연결 는, 공  .

청 항 2 

 1항에 어 , 상  필 는 상  공   에 고, 상  공   내  는 상  공  

 양    거하  하여 지에  연결 는, 공  .

청 항 3 

 1항에 어 , 상  필 는 상  공   에 고, 주  경 공 에  재하는 직  프  상

 공   내  는 것  지하  해 압원에  연결 는, 공  .

청 항 4 

삭

청 항 5 

 1항에 어 , 상  고 압원  고 압 직  원 (high voltage direct current power supply)  포

함하고, 상  필 는 상  공   에 고, 상  공   통하여 상  공   러

나 는 상   공  에    감 시키  하여, 그리고 상  공   러

나 는 상   공   상  직  런 (direct current balance)  어하  하여 직  압원

에 연결 는, 공  .

청 항 6 

 5항에 어 ,  공   함량  감지하  하여 상  공  에 는   포함하 , 상

는 상  고 압 직  원   어하  한 피드  압(feedback voltage)  공하는, 공

.

청 항 7 

 5항에 어 , 상   공   함량  감지하  하여 상  공  에 는   포함하 ,

상  는 상  필 에 연결  상  직  압원  어하  한 피드  압  공하는, 공  .

청 항 8 

 1항에 어 , 상  고 압원  고 압  원 (high voltage alternating current power suppl

y)  포함하고, 상  필 는 상  공   에 고, 상  공   러나 는 상  

 공 에     하여 그리고, 상  공   러나 는 상   공

직  런  어하  하여 직  압원에 연결 는, 공  .
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청 항 9 

 1항에 어 , 상  필 는  크린(screen)  포함하는, 공  .

청 항 10 

공   내  러 들어가는 공 에   거하는 , 상  는 공  , 고 압

원,  생  하여 상  고 압원에  연결  극, 공    공 가 상  공   통

해 상  공   내  러 들어가고 상  극 주  돌아 상  공   통해 상  공  

 러나가도  하  한 공  동  하는, 공   내  러 들어가는 공 에  

거하는 ,

상  공   러 들어가는 공 , 상  공   러나 는 공  또는 상  극 주  돌아 

는 공 가 필  통과하도 , 상  공  , 상  공    상  극  어도 하나  에  

도 물질  포함하는   는 상  필  시키는 단계 , 상  필 는 상  공   에 

고, 상  공   통하여 상  공   러나 는  공 에  원  않는 양

    (ionization noise)  거하  하여 지에  연결 는, 필  시

키는 단계 ,

상  필  압원과 지  하나에 연결하는 단계

포함하는, 공   내  러 들어가는 공 에   거하는 .

  

 상 한 

     

         하는   그 야  래

본  공  (air ionizer)에 한 것 고, 욱 상 하게는, 향상  능  공하는 개  공<17>

에 한 것 다.

공  는 체  업계에  알  고 다양한 도  사 는 , 그  하나는 도체  그  생<18>

산     (electrostatic discharge)  감 시키는 것 다. 공  는 시  내에

 공  도  가시키  해 주변 에 는 다량  양    생 시킨다. 공  

  공  통해 ,   하   에 달라 어 그러한  

시킨다. 결과 ,  공  내에  양    원하지 않는 하가 생하   산시

키고 생 가능한 하  양  하게 한하는 한 하  운 체(carrier)  공  만듦  

산 경(static dissipative environment)  만든다. 

 동 공  에는 여러 타  지만, 나 (corona discharge) 라고 알 진,  생<19>

시키는  는 본  러한 든  공  에  체  동 하다.   는

(electrical  field)  주변 공  연 강도(dielectric strength)  극복할 지 첨 (sharp poin

t)  한 극에   강하게 함  공   생 시킨다.  가 극  주변 공

   나가 생한다. 양  나는 가 공  에  극   생한다. 러

한 결과  생 는   (ion current strength)는 가  압, 극  리함과 도도, 공  습

도,  압   그  에 한 함 다.

   는 공   한 하우징(housing), 고 압원(high voltage source), <20>

생 시키는 나  만들  해 고 압원에 연결 는 첨  는 극, 공    (fan), 공

공   통해 러 들어 게 하고  얻  한 극  지나 공   통해 주변 경  나가게

하  한  또는 그  공  동 (mover)  포함한다.   동 공  는 그 에

해  동하지만, 어  경우에,  (noise ion),   리플(AC ionization ripple) 등과 같

 원하지 않는 가 공   내에  생 고 주변 경  다. 또, 어  경우에 는 극에
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가 는 고 압  없 도  동 공    어하는 능  갖는 것  람직하다.

         루고  하는  과

본   , 원  않는   리플  그  원  않는  필 링(filtering)과 공<21>

  런 (balance)  보다 나  어  공하는 개  공   포함한다.

       

간단  말하 , 본  공  에  개  포함한다. 상  공  는 공  , 고 압원,<22>

 생 시키  해 고 압원에  연결  극, 공    공  공   통해 공  

 러 들어 게 하고 극 주변  돌아, 공   통해 공  에  러나가게 하는 공  

동  포함한다. 본    개 에는  도 물질  포함하는   는 필 가 포함

다. 필 는 압원  어도 하나에  연결 고, 지 , 공   들어가는 공 , 공  

에  나 는 공  또는 극  지나는 공 가 필  통과하여 도  공  , 공    극  어

도 하나 에 다. 람직한 실시 에 , 필 는  격  또는  크린(screen)  포함한다.

한 약 뿐 아니라  후  본  람직한 실시 에 한 상 한  첨  도 과 함께 므<23>

 보다  해  것 다. 본  하  하여, 재 는 람직한 실시 가 도 에 도시 다. 그러

나, 본  나타내어진 한 열  단에 한 는 것  아님  해 어야 한다.

<실시 ><24>

도  참 하여, 들  개  도 에  같  참  는 동 한 나  나타내는 , 도 1에는 본 <25>

에 한 개  공  (10)   1  람직한 실시 가 도시 어 다. 공  (10)는 간결함

 해 개략  도시 어 다. 여하튼 도시   같 , 공  (10)는 공  (12)가 는 하우

징(housing), 고 압원(도 1에는 도시 지 않 )에  연결  하우징 내에 는 어도 하나  극

(14), 공  (18)  공  동 (20)  포함한다. 도시  실시 에 , 공  동 (20)는 극(14)  포함

하는  하우징  내  또는  에  할   는   동   다.  그러나,  당업 들에게

하듯 ,  다  한 공  동 가 공  (10)에 안  사   다. 도 1에  도

시 었듯 , 각 극(14)  고 압원(도 1에는 도시 지 않 )  고 압  가   나  생

 하게 하  한 첨  포함하는 말단 (distal end)  갖는다. 공  동 (20)는 극(14)

  가, 동하는 공 에 해 하게 얻어지도  하  하여 그리고 동하는 공 에  극(14)

   하게 하여 공   내에  양     생 시키  하여 공  

(12)  통하여 하우징 내  그리고 극(14) 근  공  (10)  내  공  끌어들 는 역할

한다.  후  공 는 공  (18)  통하여 공  (10)  쪽  , 공  에

 주변 공  산 다. 

지 지  공  (10)는 업계에   알 진 타   동 공    것 다.<26>

본   1 실시 는 앞에   래  공  에 한 개  공  (12)  러 들

어가는 공 가 필 (22)  통과하여 도  하  하여 공  (12) 에    는 필

(22)  포함한다. 필 (22)는 공  (12)  커 하  공  (10)  에 물리   

거나 공  (12)   또는  내에   거나 공  (12)  공  (10)  내

에   다. 공  (10) 내  러 들어가는 공   또는 거  가 필 (22)  통과

하는 한 필 (22)  특  는 본 실시 에  하지 않다.

필 (22)는  도 물질  는 것  람직하다. 도 1에 도시  실시 에 , 필 는 원하는 과  달<27>

하  한 크  개  가지는  격  또는  크린  는 , 개  크 는 0.05

내지 0.5 (약 0.13㎜ 내지 약 1.3㎜)  가 람직하다.  도 물질  다  크  다  크린 또

는 격  포함하는 다  타  필 (22)도 당업 들에게는 할 것 다.

 1  람직한 실시 에 , 필  또는 크린(22)  람직하게는 공  (10)  나 지  해<28>

사 는, 동 한 시  지  지(24)에  연결 다. 필  또는 크린(22)  커 시 (26) 또는

 커 시  또는  개  다  연결  또는 들  사 하여 지에  량  연결  

다. 안 , 필  또는 크린(22)  하나 상  항(resistor)(도시 지 않 )  사 하여 지에 

항식  연결   다.  같 , 필  또는 크린(22)  무  는  공 (incoming
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air)에  양   하  " "   동  끌어들 고, 집하고 하 , 러한 

 공  (12)  통하여 공  (10)  는 것  지한다. 러한   거는 공  

(10)  능에 한 러한   향   감 시키거나 거시킨다. 

안 , 필  또는 크린(22)  압원(28)에  연결   다. 도 1에 도시  실시 에 , <29>

압원(28)  택  극 (양 또는 )  어  압(Vb)  는 , 는  공  에  원하지 않

는 극 ( 가  압  극 과  극 )  갖는   끌어들 고 하  해 필  또는 크린(22)

하 도  한다. 안 , 필  또는 크린(22)  주  경에  재하는 직  프 (offset)  공  

(12)  통하여 공  (10)  들어가는 것  지하  하여 직  또는 어 루프 압(control loop

voltage)  프 그램   다. 공  (10)  들어가는 공  원  않는  거하고 재

하는 직  프  공  (10)  들어가는 것  지함  공  (10)  능  향상 다.

도 2는 본 에 한 공  (10)   2 실시  도시하고 다. 도 1  공  에  같 ,<30>

도 2  공  (10)는 공  (12)  갖는 하우징과, 하우징 내에 하  고 압원{  경우는 직

고 압 원 (16)}에  연결 고 각각  극 당 하나씩  어도 2개  극(14)과, 공  

(18) , 공  동 (20)  포함한다. 도 1에 도시  실시 에  같 , 지 지 한 도 2  공  

(10)는 업계에  알 진 타   동 양극  직   공  (electrically operated Bipolar

DC powered air ionizer apparatus)   것 다. 

역시, 래   에 한 개   2 실시 는 에  언 한 타    는 필 (2<31>

2)  포함한다. 본 실시 에 , 필 (22)는 공  (18) 에 므 , 공  (18)에  나 는 

 공   필 (22)  통과하여 다. 에  언 한 실시  같 ,  2 실시  필 (22)는 공  

(18)  커 하는 공  (10)  에 물리    거나, 공  (18)  

또는  내에   거나, 공  (18)  공  (10)  내 에   다. 공  

(18)  통하여  공  (10)  러나가는 공   또는 거  가 필 (22)  통과하

는 한, 필 (22)  특  는 본 실시 에  하지 않다. 에  언 한 실시 에  같 , 필 (22)는

 도 물질  는 것  람직하 , 원하는 과  달 하  한 크  개  가지는  격

또는  크린  는 것  욱 람직한 , 개  크 는 0.05  내지 0.5 (약 0.13㎜ 내지

약 1.3㎜)  가 람직하다.  도 물질  다  크  다  격  또는 크린  포함하는 다  타

 필 (22)도 당업 들에게는 할 것 다. 에 언 한 실시 에  같 ,  2 실시  크린(22)  커

시 (26),  항 , 복  커 시  또는  개  다  연결  또는 들  하여 지(24)에

 연결   다.

도 2에 도시  실시 에 , 공  (10)는 공  (10)에  러나 는 공  들 또는  함<32>

량   감지하는  하는  2 필  또는 크린(30)  포함한다.  2 필  또는 크린(30)

직 , 고 압 원 (16)   압  직  어하  한 피드 (feedback)  공하  하여 연산 

폭 (operational  amplifier)(32)( 함  해 도시 )  포함하는 능동 피드  트워크(active  feedback

network)  통하여 연결 다.  같 ,  1 필  또는 크린(22)  공  (18)  통하여 공  

(10)  러 나 는  공 에    거하  한 경  공한다. 필  또는 크린

(22)  또한 공  (18)  통과하여 는  공  내  원  않는 AC (리플)  감 시키고 보다

균 한  (ion cloud)  공하  하여 공  내에  체 직 (DC) 런  개 한다.  2 필  또

는 크린(30)  직  고 압 원 (16) 지  피드  공   러나 는 공  DC

런  어하여 능  향상시키  하여 사 다. 

개  공  (10)   3  람직한 실시 는 도 3에 도시 어 다. 도 3  공  (10)는 도<33>

2에 도시  공    거  동 하다. 그러나, 도 3  공  에 , 연산 폭 (32)

포함하는 능동 피드  트워크  피드  압  어 압(Vc)   1 필  또는 크린(22)에 가

다. 도 3  실시 에 , 필  또는 크린(22)    거하  한 경  공하고 공  

(10)  러나 는 공   런  어한다. 필  또는 크린(22)  또한 공  (10)

러나 는 공 에  원  않는 AC (리플)  고, 보다 균 한   공하  하여 DC 런

 개 한다. 도 3  실시 에 , DC 런 는 또한 공  (10)    필  또는 크린

(30)에  얻  피드  압  하여 필  또는 크린(22)  압  프 그래 함  어 다.

개  공  (10)   4 실시 는 도 4에 도시 어 다. 도 4  공  (10)는 공  (12)<34>
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 갖는 하우징,  실시 에 는 AC 고 압 원 (16)  고 압원에  연결  하우징 내에 

는 어도 하나  극(14), 공  (18)  공  동 (20)  포함한다.   는 필  또는 크

린(22)  도 2에 도시  실시  하여 에  언   같  공  (18) 에 다. 필  또는

크린(22)   도 물질  는 것  람직하고, 커 시 (26),  항 , 복  커 시  또

는  개  다  연결  또는 들(도시 지 않 )  사 하여 지(24)에  연결 다.  같

, 필  또는 크린(22)  공  (10)  러나 는 공  원  않는  거하고, 보다 균

한  공하  하여 공   AC  과  감쇠하  한 경  공한다. 원  않

는  감 는 공  (10) 내에  런  안  개 한다.

도 5는 본   5 실시  도시하고 다. 도 5에 도시  공  (10)는 도 4  공  <35>

체  같다. 그러나, 도 2  도 3  실시 에  같 , 도 5  공  (10)는 또한 공  (1

0)  러나 는 공 에  들 또는  함량  감지하지 한   하는  2 필  또는 

크린(30)  포함한다.  2 크린(30)  AC 고 압 원 (16)   압  어하는 직  피드  압

 공하  하여 연산 폭 (32)  포함하는 능동 피드  트워크  통하여 연결 다.

도 4에  도시  실시 에  같 , 필  또는 크린(22)   공   내에  런  안  개 하<36>

하여, 공  (10)  에  원  않는 AC  거하  한 경  공한다. 런 는 또한 AC

고 압 원 (16)  압  어하는  크린(30)  피드  사 함  달

다.  본  실시 에 ,  피드  신 는  고  압   2차  AC  변압 (high  voltage  secondary  of  an  AC

transformer)  앙 탭(tap)에 공 다. 그러나, 다   고 압 AC 원 (16)  피드  어  

해   다.

본   6  람직한 실시 는 도 6에 도시 어 다. 도 6  공  는 도 5  공  <37>

체  같다. 그러나, 도 6  공  (10)에 ,  2 필  또는 크린(30)  피드  신 는 연

산 폭 (32)  능동 피드  트워크에 해 폭 고 피드  압(Vc)   1 필  또는 크린(22)에 

가 다. 에  언  실시  같 , 필  또는 크린(22)  공   에  원  않는 AC 

거하  한 경  공하여  공  내에  런  안  개 한다.  런 는 또한  2  필

 또는 크린(30)  피드  압  사 하여 필  또는 크린(22)에 한 압  프 그래  함

 향상 다.

도 7  본   7 실시  도시하고 다. 도 7에 도시   같 , 공   극(14)  필<38>

또는 크린(22)에 해 어도  러싸여진다. 도 7에 도시  실시  크린(22)  지에 연결

거나, 어  압에 연결 거나, 피드  압에 연결 거나, 에  언 한  같  들   가지 합

  다. 도 7에 도시  실시  필  또는 크린(22)  공   러나 는 공 에  DC 

런  개 하고, 원  않는 AC  리플  감 시키고, 원  않는  감 시키  하여 에  언

실시 에  체  같   동한다. 

본   8  람직한 실시 는 도 8  도 9에 도시 어 다. 도 8  도 9  공  (10)는 다<39>

실시 에 하여 에  한 것과 체  동 하다. 그러나, 도 8  도 9  공  (10)에 , 극

(14)  에  실시 에  경 내  향  뻗는 것과는  앙 허 (15)   간격 

어진 에  경  향  뻗는다. 욱 , 필  또는 크린(22)  공   하우징  내

에 다. 공   타 에 라 , 필  또는 크린(22)  에  언 한 실시  하여

  지, DC 고 압 원 , AC 고 압 원  등에 연결   다.  8 실시 는 또한

공  (12)  통하여 공  (10) 내  공  동시키  하여 에  언  타  한 공

동 (20)  포함하  문에, 공 는 에    극(14)  지나간다. 에  언  실시

같 , 필  또는 크린(22)  안  개 시키거나 능  향상시키  하여 공  (10)  에

원  않는  거하  한 경  공한다.

에  , 8개  한 실시 에 었듯 , 본  공   능  향상시키<40>

한  공    에 또는 공    에 또는 ,    에 또는

안  공   극 주 에 략  ,  도 물질   필  또는 크린  포

함한다는 것  알  다. 능  공   러나 는 공 에  DC  런  지하거나 복

하고, 원  않는 AC (리플)  거하고, 원  않는  필 링하  한 필  사 함  향상

다. 본    개 에  어나지 않고 에  한 실시 에 한 변  만들어질  다는
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것  당업 들에 해 식  것 다. 그러므 , 본  개시  특  실시 에 한 지 않는다는 것  해

, 첨  청 항에 해 한  본  사상과  내에 변 들  포함하고  한다.

     과

상 한  같  본  원  않는   리플  그  원  않는    필 링과<41>

공    런  보다 나  어  공하는 개  공   공하는 과가 다.

도  간단한 

도 1  본   1  람직한 실시 에 한 필 가 는  동 공  에 한 개략도.<1>

도 2는 본   2  람직한 실시 에 한 필 가 는 직  원  동 공  에 한 개략<2>

도.

도 3  본   3  람직한 실시 에 한 필 가 는 직  원  동 공  에 한 개략<3>

도.

도 4는 본   4  람직한 실시 에 한 필 가 는  원  동 공  에 한 개략<4>

도. 

도 5는 본   5  람직한 실시 에 한 필 가 는  원  동 공  에 한 개략<5>

도.

도 6  본   6  람직한 실시 에 한 필 가 는  원  동 공  에 한 개략<6>

도.

도 7  본   7  람직한 실시 에 한 필 에 해 러싸   동 공   극에 <7>

한 개략도.

도 8  다  람직한 실시 에 한 개략도.<8>

도 9는 도 8   9-9  라 취해진 단 도.<9>

<도  주  에 한  ><10>

10 : 공                12 : 공  <11>

14 : 극                       16 : 고 압 원 (power supply)<12>

18 : 공                    20 : 공  동<13>

22 : 필  또는 크린           24 : 지<14>

26 : 커 시 (capacitor)        30 :  2 필  또는 크린<15>

32 : 폭<16>
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도

    도 1

    도 2
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    도 3

    도 4
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    도 5

    도 6
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    도 7

    도 8

    도 9
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